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See the notice on TED website 599096-2023 - Result
Germany-Jena: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OJ S 191/2023 04/10/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Postal address: Fürstengraben 1
Town: Jena
NUTS code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
Postal code: 07743
Country: Germany
E-mail: vergabestelle@uni-jena.de
Telephone: +49 3641-9412220

:Internet address(es)
Main address: https://www.uni-jena.de/

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Education

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Rasterelektronenmikroskop
Reference number: EU-OV/2023-125

Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Type of contract
Supplies

Short description
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena beabsichtigt zur schnellen Probeninspektion und 
Vermessung von Nano- und Mikrostrukturen ein Rasterelektronenmikroskop (REM) 
anzuschaffen. Typische Messaufgaben sind die Analyse von 3D-Strukturen, die mittels 
Mikrostrukturverfahren hergestellt wurden. Eine typische Anwendung ist die Bildaufnahme von 
wenig oder nicht leitfähigen Proben.
Zum Einsatz kommt das REM hauptsächlich bei folgenden wissenschaftlichen 
Fragestellungen:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/599096-2023
mailto:vergabestelle@uni-jena.de?subject=TED
https://www.uni-jena.de/
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- Untersuchung von Proben während der Herstellung im Reinraum, insbesondere empfindliche 
Resiststrukturen nach der Elektronenstrahllithografie und nach verschiedenen Ätzprozessen
- CD-Messung
- Charakterisierung von Oberflächen nach Beschichtung mit ALD, Sputtern, Verdampfen
- Topographie von laserstrukturierten Proben, Materialveränderung nach Wechselwirkung mit 
Licht (Laser) oder Ionen
- Geometrische Analyse von Nanopartikeln
- Abbildung von Baulementen (Chip)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 630 000,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Aufstellungsort ist der Reinraum des Leibniz-Instituts für 
Photonische Technologien e.V. (Leibniz-IPHT), Albert-Einstein-Str. 9 in 07745 Jena.

Description of the procurement
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena beabsichtigt zur schnellen Probeninspektion und 
Vermessung von Nano- und Mikrostrukturen ein Rasterelektronenmikroskop (REM) 
anzuschaffen. Typische Messaufgaben sind die Analyse von 3D-Strukturen, die mittels 
Mikrostrukturverfahren hergestellt wurden. Eine typische Anwendung ist die Bildaufnahme von 
wenig oder nicht leitfähigen Proben.
Zum Einsatz kommt das REM hauptsächlich bei folgenden wissenschaftlichen 
Fragestellungen:
- Untersuchung von Proben während der Herstellung im Reinraum, insbesondere empfindliche 
Resiststrukturen nach der Elektronenstrahllithografie und nach verschiedenen Ätzprozessen
- CD-Messung
- Charakterisierung von Oberflächen nach Beschichtung mit ALD, Sputtern, Verdampfen
- Topographie von laserstrukturierten Proben, Materialveränderung nach Wechselwirkung mit 
Licht (Laser) oder Ionen
- Geometrische Analyse von Nanopartikeln
- Abbildung von Baulementen (Chip)
weiteres siehe Anlage 2

Award criteria
Quality criterion - Name: Technische Ausführung / Wirtschaftlichkeit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
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Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 134-426018

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: EU-OV/2023-125

Title:
Rasterelektronenmikroskop

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
29/09/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Jeol (Germany) GmbH
Town: Freising
NUTS code: DE21B Freising
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 630 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 519 154,70 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/426018-2023
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V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Los 2: Entsorgung Altgerät 7.000 Euro Netto an Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbH

Procedures for review

Review body
Official name: Thüringer Landesverwaltungsamt - Vergabekammer
Postal address: Jorge-Semprún-Platz 4
Town: Weimar
Postal code: 99423
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Rügen der Bieter, in welchen diese einen Verstoß gegen die Vorschriften im
Vergabeverfahren vortragen, sind ausnahmslos (schriftlich oder per E-Mail) an
die Vergabestelle zu richten. Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, wird mit
Eingang des entsprechenden Antwortschreibens der Vergabestelle, eine Frist von
15 Kalendertagen in Gang gesetzt (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB), innerhalb derer der
Bieter einen etwaigen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer einreichen
kann.

Date of dispatch of this notice
29/09/2023


